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Postavka eksperimenta i preliminarni rezultati laserske depozicije ugljenika na polimerske tankoslojne substrate. Zracenjem ekscimerskog XeCl lasera (308 nm), energije do
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150 mJ i repeticije do 50Hz vr$ena je ablacija grafitne mete postavljene pod uglom od 45 stepeni u odnosu na osu zraka. Unutar vakuumske komore (pritisak reda 10 Torr-a),

planparalelno u odnosu nametu na rastojanju od 5 cm, postavljen je substrat od tankoslojnog polimera nanet na podlogu od mikroskopskog stakla.
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POLIMERI: Polimerni nanokompoziti su trenutno tema intezivnih
istraZivanja zbog njihove potencijalne primene u oblasti visokih
tehnologija. Polimeri pretstavljaju odli¢ne matrice za nanodestice jer se
lako procesiraju u najrazli¢itije oblike i uglavnom pokazuju dugotrajnu
dimenzionu i hemijsku stabilnest. Ovi materijali eksploatiSu
Karakteristi¢ne optitke, elektri¢ne i magnetne osobine nanocestica, koje se
mogu podeSavati promenom njihovog diametra.Do sada je na bazi
polimernih nanokompozita razvijeno veliki broj uredaja kao $to su LED

diode, fotodiode, fotonaponske solarne ¢elije, i gasni senzori.
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Nanokompozitne strukture se dobijaju

EKSCIMERSKI
XeC(Cl

evaporacijom diskontinuiranih slojeva plementih

[LASER GRAFITNA /| metala, na tanke polimerne filmove. U ovom radu mi

META prikazujemo postavku eksperimenta za dobijanje

VAKUUM f - ovakvih struktura putem laserske depozicije. Kako

KOMORA _ v VAKUUM su kompoziti polimera i ugljenika jedna od vaZnih

SPEKTROMETAR meraci grana u ovoj oblasti, mi smo se odludili za lasersky

‘é depoziciju grafita na tanak film etilen vinil acetat

= (EVA) kopolimera. Treba naglasiti da se kompoziti

. f:MP 4 ULAZ GASA polimera i ugljenika koriste bilo kao homogeni ili

— s Kao videslojne strukture. U zavisnosti od pristupa,

- m_l BOXCAR . e r—— laserska depozicija omoguéuje dobijanje struktura
: jednog idrugog tipa.
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SEM mikrografija povriine EVA SPM mikro : :
: g vy grafija povriine EVA
kopolimera nakon depozicije ugljenika* kopolimera nakon depozicije ugljenika*
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limera nakon deponovanja tankog sloja ugljenika. Jasno se
 uotava tipiéna struktu a polimera. Deponovani sloj ugljenika ¢ini povriinu
polime provednot imhﬂtmmmu SEM analizu povrSine. Takode,
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D SR = 0 sl deptnevaneg sgljenika sinozrne : | finije rezolucije uotavaju se
S F sod § nﬂﬁ debljina deponovanog sloja krateri koji poticu od udara ugljeninih ¢estica u povriinu polimera. U toku su eksperimenti koji
morfoloske karakteristike poli bi trebali da pokazu stepen difuzije i disperziju estica unutra materijala.

velitinom zrna
*Rezultate na SPM-u obradila M. Danijela Randjelovié iz IHTM-a
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